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504178-2026 - Konkursas

Ispanija — Elektroniniai integriniai grandynai ir mikromazgai — Suministro, instalacion y puesta en
funcionamiento de un equipo Electron Beam Lithography tool up to 8-inch wafers (UPV04) y un
equipo SEM (UPV13) para la Pilot Line de la UPV

OJ S 138/2026 21/07/2026

Skelbimas apie pirkima arba koncesija. Jprasta tvarka

Prekés

1. Pirkéjas

1.1. Pirkéjas
Oficialus pavadinimas: Rectorado de la Universitat Politécnica de Valéncia
E. pastas: contratacion@upv.es
Pirkéjo teisiné forma: VieSosios teisés reglamentuojama jstaiga, kontroliuojama regioninés
valdZios institucijos
Perkangiosios organizacijos veiklos sritis: Svietimas

2. Procedura

2.1. Procedura
Pavadinimas: Suministro, instalacion y puesta en funcionamiento de un equipo Electron Beam
Lithography tool up to 8-inch wafers (UPV04) y un equipo SEM (UPV13) para la Pilot Line de
la UPV
ApraSymas: La contratacidén objeto del presente expediente se hace necesaria a fin de llevar a
cabo la labor de investigacion y desarrollo para la Pilot Line de la UPV, con el objetivo de
mejorar las lineas piloto avanzadas existentes y desarrollar nuevas en toda la Union, para
permitir el desarrollo y el despliegue de tecnologias de semiconductores de vanguardia y
tecnologias de semiconductores de proxima generacién. A tal efecto, resulta necesario
proceder a la adquisicion, entre otros, de los siguientes equipos: 4 « UPV04 - Electron beam
lithography tool up to 8-inch wafers: Equipo de litografia por haz de electrones que expone
patrones en resistencias sensibles mediante un haz de electrones enfocado y escaneado.
Escribe caracteristicas con resolucion nanomeétrica segun disefio en archivo digital. Dedicado
a patronado de nanofabricacion, especialmente para mascaras y estructuras en foténica,
semiconductores y nanotecnologia. « UPV13 — SEM: Equipo de inspeccidn de superficies
mediante un haz de electrones enfocado que entrega imagenes de resolucion nanométrica.
Permite obtener informacién morfolégica y de contraste superficial, asi como contraste
asociado a diferencias de composicion o numero atémico, en funcién de los detectores y
modos de imagen disponibles. Dedicado a metrologia, inspeccion y validacién de proceso y
control de calidad. La idoneidad del equipamiento se fundamenta en su capacidad para cubrir
de forma conjunta los requisitos de patronaje y metrologia dedicada necesarios para la
fabricacion en linea piloto de circuitos fotonicos integrados hibridos. Esta capacidad permite
coordinar la definicion de parametros de exposicion y puntos de interés para metrologia
posterior, integrar la inspeccion SEM externa post-proceso y asegurar la trazabilidad y
coherencia de los datos generados durante el flujo de fabricacion.
Proceduros identifikatorius: 356bae2a-b081-40c6-8340-cfd1f38ad6df
Vidaus identifikatorius: MY26/ITEAM/S/55
Pirkimo badas: Atviras
Procedura pagreitinta: ne
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2.1.1. Tikslas
Sutarties objektas: Prekeés
Pagrindinis klasifikacijos kodas (cpv): 31712110 Elektroniniai integriniai grandynai ir
mikromazgai

2.1.2. Sutarties vykdymo vieta
Salies administracinis vienetas (NUTS): Valencia / Valéncia (ES523)
Salis: Ispanija

2.1.3. Verté
Numatoma verté be PVM: 4 242 784,00 EUR

2.1.4. Bendra informacija
Teisinis pagrindas:
Direktyva 2014/24/ES

2.1.6. Pasalinimo pagrindai
Pasalinimo pagrindy Saltiniai: PraneSimas
Interesy konfliktas dél dalyvavimo pirkimo proceduroje: Conflicto de intereses debido a que el
licitador haya participado en el procedimiento de contratacion objeto de este contrato.

5. Pirkimo dalis

5.1. Pirkimo dalis: LOT-0000
Pavadinimas: Suministro, instalacion y puesta en funcionamiento de un equipo Electron Beam
Lithography tool up to 8-inch wafers (UPV04) y un equipo SEM (UPV13) para la Pilot Line de
la UPV
AprasSymas: La contratacidén objeto del presente expediente se hace necesaria a fin de llevar a
cabo la labor de investigacion y desarrollo para la Pilot Line de la UPV, con el objetivo de
mejorar las lineas piloto avanzadas existentes y desarrollar nuevas en toda la Union, para
permitir el desarrollo y el despliegue de tecnologias de semiconductores de vanguardia y
tecnologias de semiconductores de proxima generacién. A tal efecto, resulta necesario
proceder a la adquisicion, entre otros, de los siguientes equipos: 4 « UPV04 - Electron beam
lithography tool up to 8-inch wafers: Equipo de litografia por haz de electrones que expone
patrones en resistencias sensibles mediante un haz de electrones enfocado y escaneado.
Escribe caracteristicas con resolucion nanométrica segun disefio en archivo digital. Dedicado
a patronado de nanofabricacion, especialmente para mascaras y estructuras en foténica,
semiconductores y nanotecnologia. « UPV13 — SEM: Equipo de inspeccién de superficies
mediante un haz de electrones enfocado que entrega imagenes de resolucion nanométrica.
Permite obtener informacién morfolégica y de contraste superficial, asi como contraste
asociado a diferencias de composicion o numero atémico, en funcién de los detectores y
modos de imagen disponibles. Dedicado a metrologia, inspeccion y validacién de proceso y
control de calidad. La idoneidad del equipamiento se fundamenta en su capacidad para cubrir
de forma conjunta los requisitos de patronaje y metrologia dedicada necesarios para la
fabricacion en linea piloto de circuitos fotonicos integrados hibridos. Esta capacidad permite
coordinar la definicion de parametros de exposicion y puntos de interés para metrologia
posterior, integrar la inspeccion SEM externa post-proceso y asegurar la trazabilidad y
coherencia de los datos generados durante el flujo de fabricacién.
Vidaus identifikatorius: MY26/ITEAM/S/55

5.1.1. Tikslas

504178-2026 Page 2/6



Sutarties objektas: Prekeés
Pagrindinis klasifikacijos kodas (cpv): 31712110 Elektroniniai integriniai grandynai ir
mikromazgai

5.1.2. Sutarties vykdymo vieta
Salies administracinis vienetas (NUTS): Valencia / Valéncia (ES523)
Salis: Ispanija

5.1.3. Numatomas galiojimas
Pradzios data: 01/11/2026
Trukmeés pabaigos data: 01/06/2029

5.1.6. Bendra informacija
Rezervuota dalyvavimo teisé:
Dalyvavimas nerezervuotas.
Pirkimo projektas, visiSkai arba iS dalies finansuojamas i$§ ES fondy
Pirkimui taikoma Sutartis dél viesyjy pirkimy (SVP): ne

5.1.7. Strateginis vieSasis pirkimas
Strateginio vieSojo pirkimo tikslas: Strateginiy vieSyjy pirkimy néra
Poveikio aplinkai mazZinimo metodas: Kita
Socialinis tikslas, kurio raginama siekti: Kita

5.1.9. Atrankos kriterijai
Pasirinkimo kriterijy Saltiniai: PraneSimas
Kriterijus: Bendras metinis apyvartumas
Atrankos kriterijaus aprasymas: Cifra anual de negocio

Kriterijus: Rekomendacijos dél nurodyty pristatymy
Atrankos kriterijaus apraSymas: Trabajos realizados

5.1.10. Skyrimo kriterijai
Kriterijus:
Rasis: Kokybé
Aprasymas: DETECCION AUTOMATICA DE ALTURA Y CORRECCION DEL PLANO FOCAL.
Kategorija skyrimo kriterijaus svoris: Lyginamasis svoris (balai, tikslus skaiCius)
Skyrimo kriterijus: skaiCius: 4
Kriterijus:
Rasis: Kokybé
Aprasymas: ESTACION AVANZADA DE PRE-ALINEAMIENTO (PRE-ALIGNMENT
STATION).
Kategorija skyrimo kriterijaus svoris: Lyginamasis svoris (balai, tikslus skaiCius)
Skyrimo kriterijus: skai€ius: 10
Kriterijus:
Rasis: Kokybé
Aprasymas: ESTACION DE VALIDACION DE RECETAS DE PROCESO (EMULADOR).
Kategorija skyrimo kriterijaus svoris: Lyginamasis svoris (balai, tikslus skaicius)
Skyrimo kriterijus: skai€ius: 10
Kriterijus:
Rasis: Kokybé
Aprasymas: GENERADOR DE ESCANEO CON CORRECCION DE DISTORSION EN
TIEMPO REAL.

504178-2026 Page 3/6



Kategorija skyrimo kriterijaus svoris: Lyginamasis svoris (balai, tikslus skaicius)
Skyrimo kriterijus: skai€ius: 6

Kriterijus:

Rasis: Kokybé

Aprasymas: MODULO DE ROTACION E INCLINACION (TILT) PARA INSPECCION.
Kategorija skyrimo kriterijaus svoris: Lyginamasis svoris (balai, tikslus skai€ius)
Skyrimo kriterijus: skaiCius: 4

Kriterijus:

Rasis: Kaina

Aprasymas: OFERTA ECONOMICA: PRECIO.

Kategorija skyrimo kriterijaus svoris: Lyginamasis svoris (balai, tikslus skaicius)
Skyrimo kriterijus: skai€ius: 66

5.1.11. Pirkimo dokumentai
Pirkimo dokumenty adresas: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:
detalle licitacion&idEvl=jayWHYFP59136J9L ctlsuw%3D%3D

5.1.12. Pirkimo salygos
Pateikimo salygos:
Pateikimas elektroninémis priemonémis: Privalomos
Pateikimo adresas: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:
detalle_licitacion&idEvl=jayWHYFP59136J9L ctlsuw%3D%3D
Kalbos, kuriomis galima pateikti pasitlymus arba dalyvavimo prasymus: ispany kalba
Elektroninis katalogas: DraudZiamos
Pasitlymy priémimo terminas: 15/09/2026 23:59:00 (UTC+02:00) Ryty Europos laikas, Vidurio
Europos vasaros laikas
Laikotarpis, per kurj pasitlymas turi ilikti galiojantis: 2 Ménesiai
Informacija apie vieSg voky atplésima:
Atidarymo data: 16/09/2026 09:00:00 (UTC+02:00) Ryty Europos laikas, Vidurio Europos
vasaros laikas
Vieta: Sala Centro. Edificio Rectorado 1?2 planta. Universitat Politécnica de Valéncia.
Sutarties sglygos:
Sutartis turi bati vykdoma pagal globojamy darbo grupiy uzimtumo programas: Ne
Su sutarties vykdymu susijusios sglygos: Ver apartado X del cuadro de caracteristicas .
Elektroninés sgskaitos fakttros: Neprivalomos
Bus naudojami elektroniniai uzsakymai: ne
Bus naudojami elektroniniai mokéjimai: ne

5.1.15. Metodai
Preliminarioji sutartis:
Preliminariosios sutarties nera
Informacija apie dinamine pirkimo sistema:
Dinaminés pirkimo sistemos néra

5.1.16. ISsamesné informacija, tarpininkavimas ir perziara
PerZitros organizacija: Rectorado de la Universitat Politécnica de Valéncia - Universitat
Politécnica de Valéncia
Informacija apie perzidros terminus: Advertir a los interesados que el presente acto pone fin a
la via administrativa. Contra el mismo se podra interponer recurso Contencioso-Administrativo
ante el érgano jurisdiccional competente de lo Contencioso-Administrativo de la Comunidad
Valenciana, dentro del plazo de dos meses contados desde el dia siguiente al de la recepcion

504178-2026 Page 4/6


https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=jayWHYFP59I36J9Lctlsuw%3D%3D
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=jayWHYFP59I36J9Lctlsuw%3D%3D
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=jayWHYFP59I36J9Lctlsuw%3D%3D
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=jayWHYFP59I36J9Lctlsuw%3D%3D

de la notificacion de la presente Resolucion. No obstante, los interesados podran optar por
interponer contra esta resolucion un recurso de reposicion, en el plazo de un mes, ante el
mismo dérgano que la dictd, en cuyo caso no cabra interponer el recurso Contencioso-
Administrativo anteriormente citado en tanto recaiga resolucion expresa o presunta de recurso
de reposicidn, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 123 y sig. de la ley 39/2015, de 1 de
octubre del procedimiento administrativo comun de las administraciones publicas (BOE 2 de
octubre de 2015). En los casos previstos en el articulo 44 de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre de Contratos del Sector Publico, advertir a los interesados que esta resolucion es
definitiva en via administrativa y contra la misma podra interponerse potestativamente recurso
especial en materia de contratacion regulado en dicho articulo, ante el érgano de contratacion
de la Universitat Politécnica de Valéncia. El plazo de interposicion sera de 15 dias habiles,
contados a partir del siguiente a aquel en que se remita la notificacion del acto impugnado. En
los supuestos de financiacion por la U.E. (Fondos NEXT GENERATION), el plazo de
interposicion del recurso especial en materia de contratacidon, cuando proceda, sera de 10
dias naturales y se computara en la forma establecida en el articulo 50.1 de la Ley 9/2017, de
8 de noviembre.

Organizacija, teikianti daugiau informacijos apie perzitros procediras: Rectorado de la
Universitat Politeécnica de Valéncia - Servicio de Cotratacion. Edificio Rectorado de la
Universitat Politécnica de Valéncia

8. Organizacijos

8.1. ORG-0001
Oficialus pavadinimas: Rectorado de la Universitat Politécnica de Valéncia
Registracijos numeris: 40000260000071
Registracijos numeris: Q4618002B
Miestas: Valencia
Pasto kodas: 46022
Salies administracinis vienetas (NUTS): Valencia / Valéncia (ES523)
Salis: Ispanija
Rysiy centras: Rectorado de la Universitat Politecnica de Valéncia
E. pastas: contratacion@upv.es
Telefono numeris: 963877406
Interneto adresas: http://www.upv.es
Pirkéjo profilis: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:
perfilContratante&idBp=zIBD30X0P3g%3D
Kiti rySiy centrai:
Oficialus pavadinimas: Servicio de Cotratacién. Edificio Rectorado de la Universitat Politécnica
de Valéncia
Miestas: Valencia
Pasto kodas: 46022
Salies administracinis vienetas (NUTS): Madrid (ES300)
Salis: Ispanija
E. pastas: contratacion@upv.es
Telefono numeris: +34 963877406
Interneto adresas: http://www.upv.es/entidades/CYO/
Kiti rySiy centrai:
Oficialus pavadinimas: Universitat Politécnica de Valéncia
Miestas: Valencia
Pasto kodas: 46022
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Salies administracinis vienetas (NUTS): Valencia / Valéncia (ES523)
Salis: Ispanija

Interneto adresas: http://www.upv.es/entidades/CYO/

Sios organizacijos vaidmenys:

Pirkéjas

Perzidros organizacija

Organizacija, teikianti daugiau informacijos apie perziaros proceddras

Skelbimo informacija

Skelbimo identifikatorius / versija: 21acecc3-2d68-4d54-8e06-23ad0f987c8a - 01
Formos tipas: Konkursas

Skelbimo rasis: Skelbimas apie pirkimg arba koncesijg. |prasta tvarka

Skelbimo porasis: 16

Skelbimo i8siuntimo data: 20/07/2026 10:30:18 (UTC+02:00) Ryty Europos laikas, Vidurio
Europos vasaros laikas

Kalbos, kuriomis Sis skelbimas oficialiai skelbiamas: ispany kalba

Skelbimo paskelbimo numeris: 504178-2026

OL S numeris: 138/2026

Paskelbimo data: 21/07/2026
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